


























专利名称(译) 有机发光显示器及其制造方法
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摘要(译)

提供了一种有机发光显示器（OLED）及其制造方法，其具有减少数量的光刻和蚀刻步骤。该方法包括在衬底上形成源电极和漏电
极，并且在源电极和漏电极上形成至少一个绝缘层。在形成绝缘层之后，形成反射层图案。使用反射层图案作为蚀刻掩模，穿过绝
缘层形成通孔接触孔。可以形成多个绝缘层，并且在一个蚀刻步骤中使用反射层图案作为掩模，在其中蚀刻通孔接触孔。或者，每
个绝缘层可以具有分别通过其蚀刻的通孔接触孔，最后一层使用反射层图案作为掩模进行蚀刻。因此，减少了光刻和蚀刻步骤的数
量，从而导致更高的制造产量和更低的制造成本。
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